






















专利名称(译) 超声波探头和超声波诊断仪
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摘要(译)

超声波探头技术领域本发明涉及一种超声波探头，其包括压电元件，设
置在压电元件的正面上并由固体无机材料形成的第一声匹配层，以及设
置在第一声匹配层上并形成的第二声匹配层。有机树脂和10-30％（体
积）氧化物粉末的混合物，密度为6.5g / cm3或更高。
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